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   Ｈ０４Ｎ   5/369    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   7/34     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  13/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    5/369    ６００　
   Ｈ０４Ｎ    5/225    ３００　
   Ｈ０４Ｎ    5/232    １２０　
   Ｈ０１Ｌ   27/146    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   27/146    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   27/146    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ    7/34     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   13/36     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月23日(2020.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の撮像素子を制御する制御方法であって、
　検出手段が、前記撮像素子の前記複数の第１の電極または前記複数の第２の電極から読
み出された信号を選択的に用いて、焦点状態を検出する検出工程と、
　制御手段が、前記検出工程で検出された焦点状態に応じて、前記複数の第１の電極及び
前記複数の第２の電極のいずれかから選択的に読み出すように、前記撮像素子を制御する
制御工程と
　を有することを特徴とする制御方法。
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